
DIO VUV Implant
Stronger and Faster VUV Photofunctionalized Implant



VUVインプラントの特長とメリット

インプラントスレッド周辺に隙間なく血流が癒着する
(オッセオインテグレーションの最大化 )

インプラントスレッド周辺の血液力学テスト

超親水性疎水性

UV Activator2’s
intro movie

⇒VUV照射で発生させたオゾン(O₃)により酸素(O₂)が分離され
　表面に付着した炭化水素(C)と結合し二酸化炭素(CO₂)として表面から蒸発されるようになります。

⇒プラズマメーカーが比較対象として挙げる低エネルギーのUVC光源ではなく、

　半導体工程で使用される 172nmの高エネルギー VUV光源を使用します。

次世代の光機能化インプラント VUV Implant System
わずか 20秒のVUV照射で超親水性に表面を改質

UV照射機に搭載された 360°円筒ランプで全周を確実にVUV照射

異なるTi 表面でのUV照射有機物分解効果

30％以上

90％以上

70％以上

使用

70%以上分解

90%以上分解

すべての表面で
VUV照射時の
有機物分解効果を確認

20秒以上の照射による効果

60秒以上の照射による効果

40%-50％の癒着率 空き時間無く癒着する

血液凝固タンパク質
フィブリノーゲン密度は
疎水性界面より
超親水性界面で
最大20倍高い

速い骨形成により
治療時間を短縮



UFⅡとUV Activeの違い
UFⅡは表面にHSA処理を施しており、加工直後では
TiO₂(酸化膜)が形成されオッセオインテグレーション
に適した状態となっています。しかし、チタン製イン
プラントは一般的に時間が経過するにつれ、空気中の
炭化水素(C)などの有機物が表面に付着し、生物化学
的老化現象を起こし、オッセオインテグレーションを妨
げることとなります。
その炭化水素などの有機物をVUVにより除去するこ
とで親水性を高め、オッセオインテグレーションの時間
を短縮させるImplantが [UV Active]です。

Contact angle test：慶北大学校 歯学部

通常4週間程度で1st Stabilityと
2nd Stabilityが交差します。

埋入後2～4週間で新生骨形成が起こり、
早期にStabilityが向上します。

UV照射による細胞増殖、BIC、Osseointegration 比較

VUV照射による親水性の違い

VUV照射後の特徴の1つに光触媒作用により
超親水性を帯びるようになり、血液等の水分を
すぐに吸収し表面に密着されるようになります。

In Vitro Test：慶煕大学校 歯学部

MC3T3-E1 Proliferation MC3T3-E1 Mineralization
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UV照射により3日後から
細胞成長率が急激に増加

UV照射により2～3週で骨形成能が急激に増加
(UFⅡは3～4週)
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4週後にUFⅡ対比骨形成能が１７％増加（動物実験）
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1 ステップ 20 秒、360°円筒 UV ライトで全周を確実に照射します。
人間工学に基づいたデザインと直感的な UI

Rose Pink Sky Blue

W261×D180×H348mm

150W(Max)

6kg

20秒

寸法
消費電力

重量
UV照射時間

規格

感染リスクを最小限に抑え
効果を最大化する専用アンプル

Abutment Jig
(特許保有)

UV が効率よく照射されるよう、透過
率が下がらない専用の石英アンプルに
インプラントが入っています。
アンプル（滅菌状態）のまま UV 照射。

VUV 照射によって
Abutment、PMMA や
Zirconia Crown の
表面も超親水性に切り
替えます。

カラー

Hex

2.5

Apex

Φ3.8

-

UF(Ⅱ) 3808UV

UF(Ⅱ) 3810UV

UF(Ⅱ) 381 1 UV

UF(Ⅱ) 3813UV

Φ2.9

Φ4.0

-

UF(Ⅱ) 4008UV

UF(Ⅱ) 4010UV

UF(Ⅱ) 401 1 UV

UF(Ⅱ) 4013UV

Φ2.9

Φ4.5

UF(Ⅱ) 4507UV

UF(Ⅱ) 4508UV

UF(Ⅱ) 4510UV

UF(Ⅱ) 451 1 UV

UF(Ⅱ) 4513UV

Φ3.4

Φ5.0

UF(Ⅱ) 5007UV

UF(Ⅱ) 5008UV

UF(Ⅱ) 5010UV

UF(Ⅱ) 501 1 UV

UF(Ⅱ) 5013UV

Φ3.9

Φ5.5

UF(Ⅱ) 5507UV

UF(Ⅱ) 5508UV

UF(Ⅱ) 5510UV

UF(Ⅱ) 551 1 UV

UF(Ⅱ) 5513UV

Φ4.5

Length

7

8.5

10

11.5

13

Regular Fixture

Hex

1.7

Apex

Φ3.0

UF(Ⅱ)N 3008UV

UF(Ⅱ)N 3010UV

UF(Ⅱ)N 301 1UV

UF(Ⅱ)N 3013UV

Φ1.6

Φ3.3

UF(Ⅱ)N 3308UV

UF(Ⅱ)N 3310UV

UF(Ⅱ)N 331 1UV

UF(Ⅱ)N 3313UV

Φ1.9

Length

8.5

10

11.5

13

Narrow Fixture

Hex

2.5

Apex

Φ6.0

UF(Ⅱ) 6007UV

UF(Ⅱ) 6008UV

UF(Ⅱ) 6010UV

UF(Ⅱ) 601 1UV

Φ5.4

Φ6.5

UF(Ⅱ) 6507UV

UF(Ⅱ) 6508UV

UF(Ⅱ) 6510UV

UF(Ⅱ) 6511UV

UF(Ⅱ) 6013UV UF(Ⅱ) 6513UV

Φ5.9

Length

7

8.5

10

11.5

13

Wide Fixture

Hex 1.7

Hex 2.5

Hex 2.5
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LINE UP

VUV Implant Systemは、グローバル累計販売数

900,000件を突破しました。＊2023年3月現在 販売名：DIOインプラントUFⅡ　医療機器承認番号：22700BZI00038000　医療機器の分類：高度管理医療機器
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